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一种CVD钻石钢笔尖结构

(57)摘要

本实用新型公开了一种CVD钻石钢笔尖结

构，包括钢笔尖本体，所述钢笔尖本体包括长柄、

笔尖主体和笔尖尖部，所述长柄和笔尖主体一体

式结构，所述笔尖尖部卡接与笔尖主体上，所述

笔尖主体设有压片和V型槽，所述V型槽对称设于

笔尖主体矩形部分底部，所述压片可滑动紧贴笔

尖主体外表面设置且设于笔尖主体矩形部分，所

述笔尖尖部设有V型凸台、通气孔、毛细缝和书写

粒，所述V型凸台对称设于笔尖尖部顶端，所述通

气孔设于V型凸台下方且设于V型凸台对称线上，

所述书写粒设于笔尖尖部底端，所述毛细缝一端

设于通气孔上，所述毛细缝另一端设于书写粒

上。本实用新型属于钢笔尖制造技术领域，具体

是指一种具有强力耐磨性能的CVD钻石钢笔尖结

构。
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1.一种CVD钻石钢笔尖结构，其特征在于：包括钢笔尖本体，所述钢笔尖本体包括长柄、

笔尖主体和笔尖尖部，所述钢笔尖主体为CVD钻石材质设置的钢笔尖主体，所述长柄和笔尖

主体一体式结构，所述长柄设于笔尖主体尾部，所述笔尖尖部卡接与笔尖主体上，所述笔尖

主体正视图为上部矩形和下部梯形组合设置，所述笔尖主体设有压片和V型槽，所述V型槽

对称设于笔尖主体矩形部分底部，所述压片可滑动紧贴笔尖主体外表面设置且设于笔尖主

体矩形部分，所述笔尖尖部设有V型凸台、通气孔、毛细缝和书写粒，所述V型凸台对称设于

笔尖尖部顶端，所述通气孔设于V型凸台下方且设于V型凸台对称线上，所述书写粒设于笔

尖尖部底端，所述毛细缝一端设于通气孔上，所述毛细缝另一端设于书写粒上。

2.根据权利要求1所述的一种CVD钻石钢笔尖结构，其特征在于：所述笔尖主体为圆锥

形明尖型笔尖主体设置的笔尖主体，所述笔尖主体为对称结构。

3.根据权利要求1所述的一种CVD钻石钢笔尖结构，其特征在于：所述书写粒为球型设

置的书写粒。

4.根据权利要求1所述的一种CVD钻石钢笔尖结构，其特征在于：所述毛细缝宽度为100

μm～120μm。

5.根据权利要求1所述的一种CVD钻石钢笔尖结构，其特征在于：所述压片为记忆合金

材质的压片。
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一种CVD钻石钢笔尖结构

技术领域

[0001] 本实用新型属于钢笔尖制造技术领域，具体是指一种CVD钻石钢笔尖结构。

背景技术

[0002] 钢笔，发明是在19世纪初，是人们普遍使用的书写工具，书写起来具有圆滑而有弹

性，相当流畅，钢笔主要以金属当做笔身的笔类书写工具，透过中空的笔管盛装墨水(多为

黑或蓝色)，通过重力和毛细管作用，再经由鸭嘴式的笔尖书写，钢笔的种类和型号很多。根

据钢笔笔尖的成分不同，可分为金笔、铱金笔两种。笔尖采用黄金合金，笔尖较软，弹性好，

手感舒适，但是传统合金笔尖长时间使用时会因劳损而影响书写效率。

实用新型内容

[0003] 为了解决上述难题，本实用新型提供了一种结构简单，具有强力抗磨损性能的钢

笔尖。

[0004] 为了实现上述功能，本实用新型采取的技术方案如下：一种CVD钢笔尖结构，包括

钢笔尖本体，所述钢笔尖本体包括长柄、笔尖主体和笔尖尖部，所述钢笔尖主体为CVD钻石

材质，所述长柄和笔尖主体一体式结构，所述长柄设于笔尖主体尾部，所述笔尖尖部卡接与

笔尖主体上，卡接后笔尖尖部与笔尖主体处于同一面上，所述笔尖主体正视图为上部矩形

和下部梯形组合结构设置，所述笔尖主体设有压片和V型槽，所述V型槽对称设于笔尖主体

矩形部分底部，所述压片可滑动紧贴笔尖主体外表面设置且设于笔尖主体矩形部分，压片

滑动至矩形部底部时，可将V型槽遮挡，所述笔尖尖部设有V型凸台、通气孔、毛细缝和书写

粒，所述V型凸台对称设于笔尖尖部顶端，所述通气孔设于V型凸台下方且设于V型凸台对称

线上，所述书写粒设于笔尖尖部底端，所述毛细缝一端设于通气孔上，所述毛细缝另一端设

于书写粒上，将笔尖尖部的V型凸台卡合与笔尖主体上的V型槽内，滑动压片至V型槽上方，

可对笔尖尖部压持固定。

[0005] 进一步地，所述笔尖主体圆锥形明尖型笔尖主体设置的笔尖主体，所述笔尖主体

为对称结构。

[0006] 进一步地，所述书写粒为球型设置的书写粒，所述书写粒直径根据笔迹粗细需要

设有0.2mm～0.8mm的型号选项。

[0007] 进一步地，所述毛细缝宽度为100μm～120μm，可根据不同书写粒直径选择不同毛

细缝宽度。

[0008] 进一步地，所述压片为记忆合金材质的压片。

[0009] 本实用新型采用上述结构取得有益效果如下：本实用新型提供的一种CVD钢笔尖

结构结构简单，通过对CVD钻石一体成型，避免连接处脆弱易损的缺点，且笔尖尖部更换方

便，不需将钢笔尖主体整体拔出，同时，CVD钻石为超硬材料，以CVD钻石制作钢笔尖具有强

力抗磨损的性能，解决了传统钢笔尖易磨损的难题。
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附图说明

[0010] 图1为本实用新型一种CVD钻石钢笔尖结构整体结构示意图；

[0011] 图2为本实用新型一种CVD钻石钢笔尖结构笔尖主体结构示意图；

[0012] 图3为本实用新型一种CVD钻石钢笔尖结构笔尖尖部后视图。

[0013] 其中，1、钢笔尖本体，2、长柄，3、笔尖主体，4、笔尖尖部，5、压片，6、V型槽，7、V型凸

台，8、通气孔，9、毛细缝、10、书写粒。

具体实施方式

[0014] 下面结合具体实施对本实用新型的技术方案进行进一步详细地说明，本实用新型

所述的技术特征或连接关系没有进行详细描述的部分均为采用的现有技术。

[0015] 以下结合附图，对本实用新型做进一步详细说明。

[0016] 如图1-3所述，本实用新型一种CVD钻石钢笔尖结构，一种CVD钻石钢笔尖结构，包

括钢笔尖本体1，所述钢笔尖本体1包括长柄2、笔尖主体3和笔尖尖部4，所述钢笔尖主体3为

CVD钻石材质，所述长柄2和笔尖主体3一体式结构，所述长柄2设于笔尖主体3尾部，所述笔

尖尖部4卡接与笔尖主体3上，所述笔尖主体3正视图为上部矩形和下部梯形组合结构设置，

所述笔尖主体3设有压片5和V型槽6，所述V型槽6对称设于笔尖主体3矩形部分底部，所述压

片5可滑动紧贴笔尖主体3外表面设置且设于笔尖主体3矩形部分，所述笔尖尖部4设有V型

凸台7、通气孔8、毛细缝9和书写粒10，所述V型凸台7对称设于笔尖尖部4顶端，所述通气孔8

设于V型凸台7下方且设于V型凸台7对称线上，所述书写粒10设于笔尖尖部4底端，所述毛细

缝9一端设于通气孔8上，所述毛细缝9另一端设于书写粒10上。

[0017] 所述笔尖主体3圆锥形明尖型笔尖主体3设置的笔尖主体3，所述笔尖主体3为对称

结构。

[0018] 所述书写粒10为球型设置的书写粒10。

[0019] 所述毛细缝9宽度为100μm～120μm。

[0020] 所述压片5为记忆合金材质的压片5。

[0021] 具体使用时，将长柄2插入笔颈内，使笔舌中心线与V型槽6对称线对齐，将压片5滑

至V型槽6上方，将笔尖尖部4上的V型凸台7卡合与V型槽6内，下滑压片5对笔尖尖部4压持固

定，即完成将笔尖本体装入钢笔的操作，需要更换书写粒10时，直接将压片5滑至V型槽6上

方，取出笔尖尖部4进行更换即可，不需拔出笔尖主体3。

[0022] 以上对本实用新型及其实施方式进行了描述，这种描述没有限制性，附图中所示

的也只是本实用新型的实施方式之一，实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的

普通技术人员受其启示，在不脱离本实用新型创造宗旨的情况下，不经创造性的设计出与

该技术方案相似的结构方式及实施例，均应属于本实用新型的保护范围。
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图1
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图2
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图3
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